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Zerstorungsfreie Prufung - Technische Ausrustung fur die Wirbelstrompriifung -
KenngroRen von Sensorarrays und deren Verifizierung (1ISO 20339:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 20339:2017

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOIWOTIT . .uciiiisiiisisssssssssssssssssssssasssassss s s s s EEA R AR AR AR AR AR RS RS R R R R R E SRR E AR AR RS 4
20 a0 ) o 5
1 ANWendungsbereich.... i ——————————————_——— 6
2 V0D o 4 T U e e R ) 6
3 2T o4 i 6
4 Kenngrof3en des Sensors und der Verbindungselemente...........osssssssns 7
4.1 Allgemeine KeNNGIOMBEIN ...uuuiimssismsmsmssmsssmssssssssmssssssssssssasssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasssassssssssssassssssasssssssssssassensss 7
T L N 04 5 1 L1 7
50 W20 ) 0 R0 g 2= L )t ) o 7
4.1.3 VerbindungSelemeEnte.......ccuurmrmmsmsmsmsmssmsssmssssmsmssssssssmsssssssssssssssesssssssssssas s s s s sss s ssssssssesssssssssssssssenss 7
4.1.4 Physikalische KENNGIrOfReN .....ccusmmsmsmsmmsmsssmssmsmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasssassassssssssasssnsss 8
1 ST el 1 1) L) 8
4.1.6 UmgebungsbediNGUIEEN .....cccocrssrmsmsmssmsmsmssssmsmsmssssmssssssssssmssssssssssssasssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssensssssensassassenss 8
4.2 EleKktrische KeNNGIrof3en .....cioumiimsmsmimsmsmssismmsmssisssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsssssssnses 8
4.3 FUNKHIONSKENNGIORBEIc.ciuiuieiuiaisiaisisissssssssssss st ssssss s ssas s s s E e e R E e R s AR as 9
5 B2 00 T 0D o 9
5.1 Stufe der VerifiZierungen..... s s asass 9
5.2 Zu iiberpriifende KeNNGIroORR eI .....cooimmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssss st sssssssssssssssssssasssasssssass 9
6 Messung der elektrischen und der Funktionskenngrofien eines Sensorarrays....... 10
6.1 Elektrische KeNNGrOf3em .....cuinmmsmsmmsmsmsmsmssmssmssssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesns 10
L 1 1 =5 T3 0 ¢ LT 10
6.1.2  MeSSheAINGUINGEN......ciieresesesesnsnssiassissssss bR RS RS R R SRR AR AR AR SRR AR SRR RS 10
6.1.3 Impedanz von SpulenelemMenten ... ——————————————————————— 11
6.1.4 IMpedanz €iNES MUSTETS ...cicuueismsmssssmsmssssssssmssssssssssssssss s sss s s sss s s SRS SRR AR SRR AR AR AR R AR SRR R R R SRR ES 11
6.1.5 Kanalzuweisung — S@QUENZIEIUNG .......ccocusmsmmmsmsmsmsssmsssmsssssssssssssssssssssssssssss st ss s sasssasssns 11
Lo T 1173 ) 00 oY 1 =) ¢ P 12
6.2 FUNKHtONSKENNGIOB eI .c.ciuiuiiieieisimssisissssssssssssssss s s s s s sas s s 12
L T V1 = 11 1= 1 L 12
6.2.2  MeSSheAINGUINGEN......cciiresesesesnsnsssnsssasssss AR RS E RS RS RS E R AR SRR SRR AR SRR RS 12
7 B R K00 1T 1) B 14
7.1 R 22 o 1T 11 £ 0] g ) 14
7.2 L L0y g oy 15
7.3 Referenzsignal — NOIMIETUNG.......ommss s sssssssssssnas 15
7.4 Kanteneffekt (messbar im Falle einfacher Geometrie, z. B. Metallbleche, Scheiben)..........ceu.... 17
7.5 Ansprechverhalten auf eine Rille.........cmmsssss—————"s 17
7.6 Ansprechen auf €in LOCH ... ssssssssssssassssssassssssasassssssassnss 18
7.7 LT 90 ) L 19
7.8 Anderung der EmpfindlichKeit ZWiSChen MUSEEIT......coumessmesmmsesssessssssessssssssssessssssesssesssssssssssssssaes 19
7.9 Mindestlinge einer Rille fiir ein konstantes Ansprechverhalten des Sensors..........ccussesesessseas 20
7.10  AbDheEbeeffeKE.....coiiiiriinincsiiss s ————————————————————— 20
7.11 Effekt des Sensorabstandes auf das Ansprechverhalten auf eine Rille ........cccconinsnsmnnnsnsmsessnsnsenns 20
7.12  Effektive Eindringtiefe fiir eine unter der Oberflache verborgene Rille..........ccoousnrmrnnsnsnsessssnsnnns 20



7% TS T 111 0 1, 21

7.14 Fehlerhaftes Element 0der MUSEET ......cocuummmmmmsmssmsssmssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 21
8 DUTrChlaUfSENSOTATTAYS wuvurucsrsssamsessssssssmssssmsssmssssssssssssssssssssssssssssassssssssas s s sassssesssas s sas s e s sas s se R R AR R AR R AR EE SRR RR RS 21
8.1 Allgemeine BediNGUINEEN ......cuumiuismsmsmismsmsmssisssmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssnssssnsnssssnses 21
8.2 R ¢4 1 T 11 1) =) 22
8.3 Referenzsignal....... 24
8.4 Fehlen fehlerhafter EIemMeENte ... 24
8.5 Lagemarkierung des Sensors (hauptsachlich zur Positionierung)......c..con. 24
8.6 08 0 1 10 0 =3 ) € 25
8.7 T 9 0 ) L 25
8.8 Homogenitit des axialen Ansprechverhaltens........cs———————————— 25
8.9 L0423 110 0 b4 LT i (=) 26
8.10  FUllungseffeKt. ... s 26
8.11 Effektive EINAringtiefe.......cummmmmmmmmmmssnmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 27
8.12 Effektive Nachweistiefe unter einem Ligament.........ccuiimmmssssssssssssssssssssssssssas 27
9 Einfluss von Verbindungselementen ... 27
Anhang A (informativ) Simulation der TastsensOraufloSuUnNG.......ccussmrsmsmssmsmsmssssmsssmssssssessssssssssssssesssseenss 28
A1l ) 8 00T =0 () 4 28
A2 SIMUIATION 2 .t A SRR R AR SRR R E AR AR AR SRR R SRS AR RS R RS AR SRR e e R e 29
A3 SIMUIATION 3 ittt 30



		2026-07-03T14:15:45+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




